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PASO 1 

Reunir toda la documentación solicitada especificada en las bases de esta convocatoria, es 
indispensable realizar un solo envío con todos los documentos para considerar el registro como 
válido, en caso de enviar la documentación incompleta, no será procesada durante el registro. 
 
PASO 2 
 
Se deberán nombrar los archivos con minúsculas y separaciones con “_” con la siguiente 
nomenclatura, basada en el nombre del estudiante candidato a registrar y el documento 
correspondiente: 
 

nombre_apellidop_apellidom_documento.pdf 
 

EJEMPLO: 
robertoisai_contreras__tapia_pasaporte.png 

 
PASO 3 
 
Se deberá realizar el registro y enviar los documentos a través del apartado del portal educativo 
http://www.educacionespacial.aem.gob.mx/Kyutech-AEM_2017.html 
 
PASO 4 

 
Los archivos no podrán tener un tamaño mayor a 5Mb con una resolución mínima de 150 dpi’s, en 
formato .PDF, .PNG, .JPEG o .JPG. 
 
PASO 5 
 
Se enviará un correo electrónico de confirmación de recepción con número de registro, a los 
candidatos que envíen su documentación completa de acuerdo a los términos de esta convocatoria. 
 
PASO 6 
 
Se comunicará por correo electrónico a los seleccionados para continuar el proceso. 
 
 
 
 

Las decisiones del comité son inapelables. 


